2020-09-25

WYDZIAt MECHATRONIKI semestr VIl rok akad. 2020/2021

ROZKAD ZAJEC dla STUDIOW NIESTACJONARNYCH
GRUPA: Z44 - specjalnosc¢ : URZADZENIA MECHATRONICZNE

ZJAZD |
. 03-04 pazdziernika 2020 r.
Godziny SOBOTA NIEDZIELA
8-9 SYSTEMY ZAPEWNIENIA JAKOSCI
3510 URZADZENIA | sv(.gigz;v PRODUKCYJNE W (2/14)
105 - 11 )
" APARATURA W SYSTEMACH ZAPEWNIENIA JAKOSCI
11%5-12 ELEKTRONICZNE TECHNIKI POMIAROWE W (3/24)
1215 -13 W (2/10)
13%5-14 ELEKTRONICZNE TECHNIKI POMIAROWE
PODSTAWY FOTONIKI | W (4/10)
14 -15 W (3/36)
15%5- 16
ZJAZD 1l
Godai 10-11 pazdziernika 2020 r.
ocziny SOBOTA NIEDZIELA
815.9 ) ELEKTRONICZNE TECHNIKI POMIAROWE
APARATURA W SYSTEMACH ZAPEWNIENIA JAKOSCI W (8/10)
915.10
W (6/24)
10%5 - 11 )
APARATURA W SYSTEMACH ZAPEWNIENIA JAKOSCI
11*° - 12 W (9/24)
" PODSTAWY FOTONIKI |
12+-13 W (6/36)
13%5-14 SYSTEMY ZAPEWNIENIA JAKOSCI
1415 -15 ELEKTRONICZNE TECHNIKI POMIAROWE W (4/14)
1515 - 16 W (6/10)
ZJAZD 11l
i 17-18 paidziernika 2020 r.
Godziny SOBOTA NIEDZIELA
8.9
- APARATURA W SYSTEMACH ZAPEWNIENIA JAKOSCI URZADZENIA | SYSTEMY PRODUKCYINE
91-10 W (12/24) (6/25)
10%5-11
11%-12
" PODSTAWY FOTONIKI | PODSTAWY FOTONIKI |
12 -13 W (9/36) W (12/36)
1315-14
14%5-15 ELEKTRONICZNE TECHNIKI POMIAROWE TECHNOLOGIA URZADZEN MECHATRONIKI |
1515 — 16 W (10/10) koniec W (2/25)

Oznaczenia : W - wyktad, C - ¢éwiczenia audytoryjne, L - ¢wiczenia laboratoryjne, P — projektowanie




WYDZIAt MECHATRONIKI

2020-09-25

semestr VII rok akad. 2020/2021

ROZKAD ZAJEC dla STUDIOW NIESTACJONARNYCH
GRUPA: Z44 - specjalnosc¢ : URZADZENIA MECHATRONICZNE

ZJAZD IV
Godai 24-25 pazdziernika 2020 r.
ocziny SOBOTA NIEDZIELA
815-9
915_10 WSPOLCZESNE NARZEDZIA WSPOMAGANIA PODSTAWY FOTONIKI |
PROJEKTOWANIA W (15/36)
10 -11 P (4/20) s.
11512 .
" APARATURA W SYSTEMACH ZAPEWNIENIA JAKOSCI
121513 W (15/24)
1315-14 ELEKTRONICZNE TECHNIKI POMIAROWE
141515 L(4/8) s.250 SYSTEMY ZAPEWNIENIA JAKOSCI
15> - 16 W (6/14)
ZJAZD V
Godai 07-08 listopada 2020 r.
odziny SOBOTA NIEDZIELA
815.9 P ODSTAWY FOTONIKI 1 SYSTEMY ZAPEWNIENIA JAKOSCI
15 W (8/14)
9~-10 W (18/36)
10 -11 SYSTEMY ZAPEWNIENIA JAKOSCI
11%5-12 P (2/8)
APARATURA W SYSTEMACH ZAPEWNIENIA JAKOSCI
12'-13 W (18/24)
URZADZENIA | SYSTEMY PRODUKCYJNE
1315 - 14 (9/25)
1415 .15 TECHNOLOGIA URZADZEN MECHATRONIKI |
1515 - 16 W (4/25) TECHNOLOGIA URZADZEN MECHATRONIKI |
165 - 17 W (6/25)
ZJAZD VI
Godai 14-15 listopada 2020 r.
ocziny SOBOTA NIEDZIELA
8.9
" APARATURA W SYSTEMACH ZAPEWNIENIA JAKOSCI
915.10 ELEKTRONICZNE TECHNIKI POMIAROWE W (21/24)
10%5 - 11 L (8/8) s. 250 koniec
11%5-12 TECHNOLOGIA URZADZEN MECHATRONIKI |
1215 -13 ) W (8/25)
135 14 WSPOLCZESNE NARZEDZIA WSPOMAGANIA
PROJEKTOWANIA PODSTAWY FOTONIKI |
1415 -15 P (8/20) s. W (21/36)
15%-16

Oznaczenia : W - wyktad, C - ¢éwiczenia audytoryjne, L - ¢wiczenia laboratoryjne, P — projektowanie




WYDZIAt MECHATRONIKI

2020-09-25

semestr VII rok akad. 2020/2021

ROZKAD ZAJEC dla STUDIOW NIESTACJONARNYCH
GRUPA: Z44 - specjalnosc¢ : URZADZENIA MECHATRONICZNE

ZJAZD VII
. 21-22 listopada 2020 r.
Godziny SOBOTA NIEDZIELA
8.9
91510 WSPOLCZESNE NARZEDZIA WSPOMAGANIA URZADZENIA | SYSTEMY PRODUKCYJNE
PROJEKTOWANIA (12/25)
10%-11 P (12/20) s.
11%°-12 SYSTEMY ZAPEWNIENIA JAKOSCI
12%5-13 W (10/14)
13> -14 SYSTEMY ZAPEWNIENIA JAKOSCI
141515 APARATURA W SYSTEMACH ZAPEWNIENIA JAKOSCI P(4/8)
15%5 - 16 L(6/18) s. TECHNOLOGIA URZADZEN MECHATRONIKI |
16%-17 W (10/25)
17%5-18
ZJAZD VIl
Godai 28-29 listopada 2020 r.
odazin
v SOBOTA NIEDZIELA
8.9 TECHNOLOGIA URZADZEN MECHATRONIKI | )
" W (12/25) APARATURA W SYSTEMACH ZAPEWNIENIA JAKOSCI
9+-10 W (24/24) koniec
10 -11 PROJEKTOWANIE ZESPOLtOW ELEKTRONICZNYCH
115-12 W (2/12) URZADZENIA | SYSTEMY PRODUKCYJNE
1215-13 PROJEKTOWANIE ZESPOtOW ELEKTRONICZNYCH (14/25)
1315-14 P(2/12) s. 146 SYSTEMY ZAPEWNIENIA JAKOSCI
141515 W (12/14)
15%°-16 SYSTEMY ZAPEWNIENIA JAKOSCI
165 - 17 P (6/8)
ZJAZD IX
. 05-06 grudnia 2020 r.
Godziny SOBOTA NIEDZIELA
8.9
915.10 WSPOLCZESNE NARZEDZIA WSPOMAGANIA URZADZENIA I SYSTEMY PRODUKCYJNE
PROJEKTOWANIA (17/25)
10°-11 P (16/20) s.
115-12 TECHNOLOGIA URZADZEN MECHATRONIKI I
1215 -13 W (14/25)
1315- 14 PROJEKTOWANIE ZESPOLOW ELEKTRONICZNYCH
14 15_15 W(4/12)
15%°-16 PROJEKTOWANIE ZESPOtOW ELEKTRONICZNYCH
1615 -17 P (4/12) s. 146

Oznaczenia : W - wyktad, C - ¢éwiczenia audytoryjne, L - ¢wiczenia laboratoryjne, P — projektowanie




2020-09-25

WYDZIAt MECHATRONIKI semestr VIl rok akad. 2020/2021

ROZKAD ZAJEC dla STUDIOW NIESTACJONARNYCH
GRUPA: Z44 - specjalnosc¢ : URZADZENIA MECHATRONICZNE

ZJAZD X
Godzi 12-13 grudnia 2020 r.
odziny SOBOTA NIEDZIELA
815-9 TECHNOLOGIA URZADZEN MECHATRONIKI |
" W (16/25) PODSTAWY FOTONIKI |
97~-10 W (24/36)
10%%-11
URZADZENIA TECHNOLOGICZNE ELEKTRONIKI |
11%-12 W (3/12) )
121513 WSPOLCZESNE NARZEDZIA WSPOMAGANIA
PROJEKTOWANIA
135-14 SYSTEMY ZAPEWNIENIA JAKOSCI P (20/20) s. koniec
14 15 _ 15 W (14/14) koniec
15%- 16 SYSTEMY ZAPEWNIENIA JAKOSCI
1615 -17 P (8/8) s. koniec
ZJAZD XI
i 19-20 grudnia 2020 r.
n
Godziny SOBOTA NIEDZIELA
81-9
" PODSTAWY FOTONIKI | URZADZENIA | SYSTEMY PRODUKCYJNE
9°-10 W (27/36) (20/25)
10%-11
1115-12
s URZADZENIA TECHNOLOGICZNE ELEKTRONIKI |
12 -13 W (6/12)
1315-14 APARATURA W SYSTEMACH ZAPEWNIENIA JAKOSCI
L(12/18) s. i
14 15-15 TECHNOLOGIA URZADZEN MECHATRONIKI |
1515 -16 W (18/25)
161°-17
ZJAZD Xl
Godai 09-10 stycznia 2021 r.
odziny SOBOTA NIEDZIELA
81:_9 PROJEKTOWANIE ZESPOtOW ELEKTRONICZNYCH
915_10 PODSTAWY FOTONIKI | W (8/12)
W (30/36)
10%-11 PROJEKTOWANIE ZESPOtOW ELEKTRONICZNYCH
i P (8/12) s. 146
1115-12 TECHNOLOGIA URZADZEN MECHATRONIKI | (8/12)
1215 -13 W (20/25)
" , URZADZENIA TECHNOLOGICZNE ELEKTRONIKI |
1315- 14 PROJEKTOWANIE ZESPOtOW ELEKTRONICZNYCH W (9/12)
1415 - 15 W (6/12)
15%-16 <
PROJEKTOWANIE ZESPOLtOW ELEKTRONICZNYCH
16> -17 P (6/12) s. 146

Oznaczenia : W - wyktad, C - ¢éwiczenia audytoryjne, L - ¢wiczenia laboratoryjne, P — projektowanie




WYDZIAt MECHATRONIKI

2020-09-25

semestr VII rok akad. 2020/2021

ROZKAD ZAJEC dla STUDIOW NIESTACJONARNYCH
GRUPA: Z44 - specjalnosc¢ : URZADZENIA MECHATRONICZNE

ZJAZD Xl
16-17 stycznia 2021 r.
Godziny SOBOTA NIEDZIELA
8-9

" PODSTAWY FOTONIKI | URZADZENIA | SYSTEMY PRODUKCYJNE
9--10 W (33/36) (23/25)
10°-11
1115-12 TECHNOLOGIA URZADZEN MECHATRONIKI |
1215 -13 W (22/25)
1315-14 PROJEKTOWANIE ZESPOLOW ELEKTRONICZNYCH APARATURA W SYSTEMACH ZAPEWNIENIA JAKOSCI
1415 - 15 W (10/12) L (18/18) koniec
1515 - 16 PROJEKTOWANIE ZESPOLOW ELEKTRONICZNYCH
1615 -17 P (10/12) s. 146

ZJAZD XIV
23-24 stycznia 2021 r.
Godziny
SOBOTA NIEDZIELA
815-9 PROJEKTOWANIE ZESPOLOW ELEKTRONICZNYCH URZADZENIA | SYSTEMY PRODUKCYJNE

915_10 W (12/12) koniec (25/25) koniec
105 - 11 PROJEKTOWANIE ZESPOLOW ELEKTRONICZNYCH .

- P (12/12) s. 146 koniec TECHNOLOGIA URZADZEN MECHATRONIKI |
11~-12 W (25/25) koniec
12%5-13
135 14 PODSTAWY FOTONIKI |

- W {36/36) koniec URZADZENIA TECHNOLOGICZNE ELEKTRONIKI |
14™~-15 W (12/12) koniec
15> - 16

Tryb zdalny

Zdalny mieszany

Stacjonarny mieszany

Stacjonarny

ZIMOWA SESJA EGZAMINACYIJNA:
e 30 stycznia 2021 r. egzamin uczelniany z jezykédw obcych na poziomie B2
e 30- 31 stycznia 2021 r. — sesja egzaminacyjna | —termin
e 06 -07 lutego 2021 r. — sesja egzaminacyjna Il — termin

Oznaczenia : W - wyktad, C - ¢éwiczenia audytoryjne, L - ¢wiczenia laboratoryjne, P — projektowanie




